
・学内利用者（一般利用者） 

装置 装置利用料 

(2025年 6月まで) 

装置利用料 

(2025年 7月以降) 

X線光電子分光装置 

（JPS-9200） 

1,500円/1時間 1,700円/1時間(工学部局内) 

1,800円/1時間(工学部局外) 

オージェ電子分光装置 

(JAMP-9500F) 

1,800円/1時間 2,000円/1時間(工学部局内) 

2,100円/1時間(工学部局外) 

走査型電子顕微鏡 

(JSM-6510LA) 

700円/1時間 700円/1時間(工学部局内) 

800円/1時間(工学部局外) 

断面分析用試料作製装置 

(SM-09010) 

500円/1時間 500円/1時間 

原子間力顕微鏡 

(SPA-400) 

300円/1時間 300円/1時間 

共焦点レーザー走査型顕微鏡 

(1LM21D) 

200円/1時間 200円/1時間 

冷却断面分析用試料作製装置 

(IB-19520CCP) 

700円/1時間 700円/1時間 

 

・学内利用者（ARIM 利用申請者） 

装置 装置利用料 

(2025年 6月まで) 

装置利用料 

(2025年 7月以降) 

X線光電子分光装置 

（JPS-9200） 

1,200円/1時間 1,300円/1時間(データ提供有り) 

1,600円/1時間(データ提供無し) 

オージェ電子分光装置 

(JAMP-9500F) 

1,400円/1時間 1,500円/1時間(データ提供有り) 

1,900円/1時間(データ提供無し) 

走査型電子顕微鏡 

(JSM-6510LA) 

500円/1時間 700円/1時間(工学部局内) 

800円/1時間(工学部局外) 

断面分析用試料作製装置 

(SM-09010) 

300円/1時間 500円/1時間 

原子間力顕微鏡 

(SPA-400) 

300円/1時間 300円/1時間 

共焦点レーザー走査型顕

微鏡 (1LM21D) 

200円/1時間 200円/1時間 

冷却断面分析用試料作製

装置 (IB-19520CCP) 

500円/1時間 700円/1時間 

※ X 線光電子分光装置、オージェ電子分光装置の技術補助料は装置利用料より

各単価 4,000 円の増額、技術代行料は装置利用料より各単価 8,000 円の増額 

 

・学外利用者（ARIM 利用申請者（他大学・公的機関）） 

装置 装置利用料 

(2025年 6月まで) 

装置利用料 

(2025年 7月以降) 

X線光電子分光装置 

（JPS-9200） 

1,800円/1時間 1,900円/1時間(データ提供有り) 

2,400円/1時間(データ提供無し) 



オージェ電子分光装置 

(JAMP-9500F) 

2,300円/1時間 2,400円/1時間(データ提供有り) 

3,100円/1時間(データ提供無し) 

走査型電子顕微鏡 

(JSM-6510LA) 

880円/1時間 2,100円/1時間 

断面分析用試料作製装置 

(SM-09010) 

660円/1時間 1,300円/1時間 

原子間力顕微鏡 

(SPA-400) 

440円/1時間 1,300円/1時間 

共焦点レーザー走査型顕

微鏡 (1LM21D) 

330円/1時間 1,100円/1時間 

冷却断面分析用試料作製

装置 (IB-19520CCP) 

900円/1時間 2,500円/1時間 

※ X 線光電子分光装置、オージェ電子分光装置の技術補助料は装置利用料より

各単価 4,400 円の増額、技術代行料は装置利用料より各単価 8,800 円の増額 

 

・学外利用者（ARIM 利用申請者（その他・民間企業）） 

装置 装置利用料 

(2025年 6月まで) 

装置利用料 

(2025年 7月以降) 

X線光電子分光装置 

（JPS-9200） 

5,400円/1時間 5,500円/1時間(データ提供有り) 

7,000円/1時間(データ提供無し) 

オージェ電子分光装置 

(JAMP-9500F) 

7,800円/1時間 7,900円/1時間(データ提供有り) 

10,100円/1時間(データ提供無し) 

走査型電子顕微鏡 

(JSM-6510LA) 

2,200円/1時間 2,800円/1時間 

断面分析用試料作製装

置 (SM-09010) 

1,210円/1時間 1,700円/1時間 

原子間力顕微鏡 

(SPA-400) 

1,760円/1時間 1,600円/1時間 

共焦点レーザー走査型

顕微鏡 (1LM21D) 

1,650円/1時間 1,400円/1時間 

冷却断面分析用試料作

製装置 (IB-19520CCP) 

2,200円/1時間 3,300円/1時間 

※ X 線光電子分光装置、オージェ電子分光装置の技術補助料は装置利用料より

各単価 4,400 円の増額、技術代行料は装置利用料より各単価 8,800 円の増額 

 

・学外利用者（一般利用者（他大学・公的機関）） 

装置 装置利用料 

(2025年 6月まで) 

装置利用料 

(2025年 7月以降) 

X線光電子分光装置 

（JPS-9200） 

受付無し 7,800円/1時間 

オージェ電子分光装置 

(JAMP-9500F) 

受付無し 11,200円/1時間 

走査型電子顕微鏡 880円/1時間 2,100円/1時間 



(JSM-6510LA) 

断面分析用試料作製装置 

(SM-09010) 

660円/1時間 1,300円/1時間 

原子間力顕微鏡 

(SPA-400) 

440円/1時間 1,300円/1時間 

共焦点レーザー走査型顕微鏡 

(1LM21D) 

330円/1時間 1,100円/1時間 

冷却断面分析用試料作製装置 

(IB-19520CCP) 

900円/1時間 2,500円/1時間 

 

・学外利用者（一般利用者（その他・民間企業）） 

装置 装置利用料 

(2025年 6月まで) 

装置利用料 

(2025年 7月以降) 

X線光電子分光装置 

（JPS-9200） 

受付無し 10,100円/1時間 

オージェ電子分光装置 

(JAMP-9500F) 

受付無し 14,600円/1時間 

走査型電子顕微鏡 

(JSM-6510LA) 

2,200円/1時間 2,800円/1時間 

断面分析用試料作製装置 

(SM-09010) 

1,210円/1時間 1,700円/1時間 

原子間力顕微鏡 

(SPA-400) 

1,760円/1時間 1,600円/1時間 

共焦点レーザー走査型顕微鏡 

(1LM21D) 

1,650円/1時間 1,400円/1時間 

冷却断面分析用試料作製装置 

(IB-19520CCP) 

2,200円/1時間 3,300円/1時間 

 

  ・技術支援料 

技術支援内容 単価(学内利用者) 単価(学外利用者) 

技術支援料(通常) 4,000円/1時間 4,400円/1時間 

技術支援料(高度) 8,000円/1時間 8,800円/1時間 

技術相談料 10,000円/1時間 11,000円/1時間(他大学・公的機関) 

14,300円/1時間(その他・民間企業) 

 

   ・初回講習料(学外利用者のみ) 

装置 初回講習料 

X線光電子分光装置 

（JPS-9200） 

35,200円/1回 

オージェ電子分光装置 

(JAMP-9500F) 

35,200円/1回 

走査型電子顕微鏡 17,600円/1回 



(JSM-6510LA) 

断面分析用試料作製装置 

(SM-09010) 

17,600円/1回 

原子間力顕微鏡 

(SPA-400) 

8,800円/1回 

共焦点レーザー走査型顕微鏡 

(1LM21D) 

8,800円/1回 

冷却断面分析用試料作製装置 

(IB-19520CCP) 

17,600円/1回 

 


